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Bu is talimati, GTU Mikro/Nano Aygit Uretim Laboratuvari’ndaki Heidelberg DWL 66FS
maske yazicinin giivenli ve dogru kullanimini saglamak amaciyla hazirlanmistir.

1. Heidelberg DWL 66FS maske yazici kullanima hazir durumdadir. Cihaz1 galistirmak
icin herhangi bir sey yapmaniza gerek yoktur.

2. Maske tasarim dosyalarimizi CIF, GDS II, GERBER veya DXF formatlarindan birinde
hazirlayiniz.

3. Yazdirmak istediginiz tasarimi, bir flash bellek ile laboratuvar gorevlisine getiriniz.
Tasarim dosyasini bu laboratuvarin flash bellegine kaydediniz. Kendi flash belleginizi
cihazin bilgisayarina takmayimiz. Maske dosyanizi laboratuvarin flash belleginden
cihazin bilgisayarinda agacaginiz bir kullanici klasoriine kaydediniz.

4. Maske yazdirma iglemlerinin basindan sonuna kadar agiz maskesi kullaniniz.

5. Maske dosyanizi bilgisayarin masa ustiindeki cif-Shortcut, gdsii-Shortcut, dxf-
Shortcut ve gerber-Shortcut klasorlerinden uygun olana kaydediniz.
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6. PC masa iistiindeki conversion klasoriinii ¢ift tiklayarak aginiz.
7. Agilan diyalog penceresinde File meniisiinden New job satirina tiklaymiz. Bu ise (job)
istediginiz bir ismi vererek OK butonuna tiklayiniz.
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8. Yanindaki ok asagiya bakan Add sekmesine tiklayiniz. Agilan meniiden dosya
formatiniz1 se¢iniz (cif, gdsii, gerber veya dxf).
9.

10. Format sec¢iminizi yaptiginizda agilan pencerede, maske dosyanizi isaretleyerek Open
butonuna tiklayiniz.
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11. Options penceresinde Create Default butonuna tiklayiniz.
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12. Yazdirma isleminde kullanilacak ayarlarin yapildigi pencere agilacaktir. Burada
Preview butonuna tiklayarak yiiklenen tasarimin dogrulugunu kontrol edebilirsiniz.
Kontrol bittikten sonra, sadece kontrol pencerelerini kapatiniz.

Hazirlayan Onay Kalite Sistem Onay1
Dr. Erdem DEMIRCI Prof. Dr. F. Necati ECEVIT Prof. Dr. 'ﬂgﬁ‘_ﬁ{lﬂed Hasan

FR-0258 Yayin Tarihi: 01.11.2017 Ded.No:0 Deg.Tarihi:-



5/ MIKRO/NANO AYGIT URETIM Dok. No CH-TL-0435
W./W/ LABORATUVARI ilk Yayin Tarihi 09.11.2018
GEBZE\"# Revizyon Tarihi -
HESEE \ HEIDELBERG DWL 66FS MASKE YAZICI [ Revizyon No 0
KULLANIM TALIMATI Sayfa No 4/11

b Ciltardion

I~ Inverted

Complets Tasks

13. Write Lens diyalog kutucugundan kullanmak istediginiz yazici kafay: se¢iniz (4 mm
veya 10 mm). Expose Window, Place, Spotsize Correction ve Advanced Options
kisimlarindaki ayarlar1 da amaciniza uygun olarak yaptiktan sonra, en alttaki kirmizi
renkli Complete Tasks butonuna tiklaymiz. A¢ilan pencerede Save butonuna tiklayarak
dosyanizin makine diline doniistirme islemini baslatiniz. Doniistiirme isleminin
bittigini gosteren diyalog kutusunda Finish butonuna tiklayarak doniistiirme islemini

bitiriniz.
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14. Makine diline doniistiiriilen dosyayr Windows yiiklii bilgisayardan, cihazi kontrol eden
Linux ytiklii bilgisayara aktarmak i¢in doniistiirme isleminin sonunda agilan pencerede
Transfer butonuna tiklayiniz. Pencereleri kapatiniz.

B

i

15. PC masa iistiinden cihazin donanimini yoneten HI programini ¢ift tiklayarak calistiriniz.
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16. Program yiizeyinde sizden Once c¢alisanin yazdirdigi dosyalar varsa, bunlar
isaretleyerek siliniz.

17. Designs sekmesini seg¢iniz. Dosyanizin ismini bu ekranda gorebilmek i¢in Update
butonuna tiklayarak islemin bitmesini bekleyiniz.
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18. Dosyaniz1 bulup isaretleyiniz. Mouse sol tusunu basili tutarak dosyanizi yazdirma
alaninin gosterildigi bolgeye ¢ekip tusu birakiniz. Dosyanizin ismi yiizeyin tablo
kisminda Designs sekmesinin altinda belirecektir.

19. Aymi satirdaki Intensity [%], Focus [%] ve Z-Position parametrelerini giriniz. Bu
parametrelerin uygun degerleri i¢in laboratuvar defterinde en son yapilan isleme
bakarak karar verebilirsiniz.

20. Ekranin alt kismindaki Properties sekmesine tiklayarak yazma bolgesini kaga bolmek
istediginiz (Column Count ve Row Count) ve yazdirma alaninin biiyiikliigiinii (Size of
die) giriniz. Yazdirma alaninin biyiikligii, ekranin en saginda istteki Designs
sekmesinin altinda + Size ifadesinin karsisinda verilen degerlerden 1 mm daha biiyiik
se¢ilmelidir.
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21. Ekranin en saginda iistteki SystemControl sekemesini seginiz.
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22. Eger sistem maske ylikleme konumunda (yazici masas1 6nde) degilse, Load butonuna

tiklayiniz.

23. Maske yazicinin penceresini aginiz.
24. Maskenizin biiyiikliigline gore {li¢ adet hizalama civatasint maske masanin ortasina
gelecek sekilde yazict masasindaki uygun deliklere yerlestiriniz. Maskenizi yazici
masasina koyduktan sonra x ve y yonlerinde maskenizi kaydirarak hizalama civatalarina

yaslayimiz.
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25. Vakum vanasini agmiz (istteki resimde yesil diigme). Maskenize yandan hafifge

dokunarak vakum tarafindan sabitlendiginden emin olunuz.

26. Hizalama civatalarint mutlaka c¢ikarip maske masasimin yaninda granit zemine

birakiniz.

27. Lazer optik yolunun kapagini asarak, maske yazdiracaksaniz %50 ve %33 filtreleri,
alttag yazdiracaksaniz %10 filtreleri optik yol iizerine yerlestiriniz. Lazer optik yolunun
kapagini kapatiniz.

28. Maske yazicinin penceresini kapatiniz.

29. SystemControl sekmesinde CENTER butonuna tiklayiniz.

30. Laser turn on butonuna tiklayarak lazeri a¢iniz. Ekranin alt kisminda lazerin giicii
belirecektir (IBeam 100 mW gibi).

31. SystemControl ekraninda asagiyr gosteren kalin mavi oka tiklaymiz. Bu okun hemen
altinda ready ifadesi belirinceye kadar bekleyiniz.
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32. Eger yazdirmak tizere dortgen seklinde maske yerlestirdiyseniz, PlateCenter butonuna
tiklayiniz. Dogrudan yazdirmak {izere daire seklinde bir alttas yerlestirdiyseniz
WaferCenter butonuna tiklaymiz. Tarama islemi bitene kadar bekleyiniz.

. Edt. Echange

Reset x:m::rdimitle‘s1 1

34. Maske yazma islemi bitinceye kadar cihaza dokunmayiniz, gerekmedikge laboratuvar
icinde hareket etmeyiniz. Titresimlere sebep olabilirsiniz.

35. Yazdirma iglemi bittikten sonra cihazin penceresini aginiz.

36. Vakum vanasini kapatiniz. Numunenizi dikkatlice aliniz. Cihazin penceresini kapatiniz.

37. PC ekraninda islemin bittigini gdsteren diyalog penceresini OK butonuna tiklayarak
kapatiniz.

38. Turn off laser butonuna tiklayarak lazeri kapatiniz.
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39. Isiniz bittikten sonra, isminizi, yaptiginiz calismalari, numune adedini, baslama ve bitis
saatlerini, laboratuvar sicaklik ve nem degerlerini, lazer sicakligini, lazer giiclinii ve
kullandiginiz filtre bilgilerini laboratuvar defterine okunakli bir sekilde yaziniz.
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